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Abstract (en)
[origin: US2015300376A1] A cleaning device includes an air flow generator for generating an air flow, which encompasses a first suction flow
through a first suction line, which is arranged in flow direction of the air flow upstream of the air flow generator and which leads into a first collecting
container, and a pressure flow in a pressure line, which is arranged in flow direction of the air flow downstream from the air flow generator. Using
a Venturi nozzle, the air flow generates a second suction flow, which is separated from the first suction flow, through a second suction line, which
leads into a second collecting container.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Reinigungsgerat mit einem Luftstromerzeuger (3) zur Erzeugung eines Luftstroms, der einen ersten Saugstrom (S1) durch
eine in Stromungsrichtung des Luftstroms vor dem Luftstromerzeuger (3) angeordnete, in einen ersten Sammelbehalter (2) mindenden ersten
Saugleitung (1) und einen Druckstrom (D) in einer in Strémungsrichtung des Luftstroms hinter dem Luftstromerzeuger (3) angeordneten Druckleitung
(4) aufweist. Es ist eine Venturi-Dise vorgesehen, mit der der Luftstrom einen vom ersten Saugstrom (S1) getrennten zweiten Saugstrom (S2) durch
eine in einen zweiten Sammelbehalter (6) mindende zweite Saugleitung (5) erzeugt.
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